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  ة

 

 بِ ًام خدا

 استاًدارد ایراى یهلآشٌایی با سازهاى 

٘ي اصلاح لبًَى3 ٓهبز ٗه ثٌس هَخت ثِ اٗطاى اؾتبًساضز ٖهلؾبظهبى   هصوَة  اٗطاى، صٌقتٖ ٍ تحم٘مبت اؾتبًساضز ٔهؤؾؿ ضاتهمطٍ لَاً

 .زاضز فْسُ ثِ ضا )ضؾوٖ( اٗطاى ٖهلاؾتبًساضزّبٕ  ًٍكط تسٍٗي تق٘٘ي،ٔوِ ٍؽ٘ف اؾت وكَض ضؾوٖ هطخـ تٌْب1371هبُ ثْوي

، ٖع ٍ هؤؾؿوبت فلوو  وو ًؾوطاى هطا بضقٌبؾوبى ؾوبظهبى، صوبحت   وت اظ وو هط ٖفٌو  ّٕب َى٘ؿ٘ووّبٕ هرتلف زض ي اؾتبًساضز زض حَظُٗتسٍ

لَٖپػٍّك دبم هٖ ٍٕ التصبز ٕس٘، ت لٍَٗ ثب تَخِ ثِ قوطا  ٖهلقَز ٍ وَقكٖ ّوگبم ثب هصبلح آگبُ ٍ هطتجظ اً ٕ ، ٕس٘و ظ ت ٍ تدوبضٕ   فٌوبٍض

لَ ٔت آگبّبًِ ٍ هٌصفبًواؾت وِ اظ هكبض ،ـ قبهل ت اٍضز ٌٌوسگبى،  وٌٌسگبى، هصطفوس٘صبحجبى حك ٍ ًف ع وو وٌٌوسگبى، هطا صوبزضوٌٌسگبى ٍ 

بزّب، ؾبظهبىٍٖ ترصص ٖفلو لٍت ّٕب، ًْ لٍتٖ حبصل هٍٖ غ٘ط ٖز ّ  ٖهل ٕؽ اؾتبًساضزّبًَٗ ف٘قَز. پز اَ طاى ثطإ ًؾطذو ثوِ هطاخوـ    ٖاٗ

ط اضؾبل ه ّٕب َى٘ؿ٘وو ًٕفـ ٍ افضبٕش هوطتجظ ثوب آى ضقوتِ عوطح ٍ زض      ٖهلٔتو ٘ووكٌْبزّب زض ٘بفت ًؾطّب ٍ پٗقَز ٍ پؽ اظ زضٖ هطثَ

اَى اؾتبًساضز  ،تٗصَضت تصَ طاى چبح ٍ هٌتكط هٖ)ضؾو ٖهلثِ فٌ  .قَزٖ( اٗ

ْ ٘و٘ ت ضوَاثظ تق ًٗ٘ع ثب ضفب صلاحشٕهٌس ٍ  فلالِ ّٕب ِ هؤؾؿبت ٍ ؾبظهبىو ٖٗؽ اؾتبًساضزّبًَٗ ف٘پ وٌٌوس  ٖ ِ هو ٘و ي قوسُ ت

َ   ٖثطضؾ ،عطح ٖهلزضوو٘تِ  ٖ    اٗوطاى  ٖهلو  اؾوتبًساضز ت، ثوِ فٌوَاى   ٍٗ زضصوَضت تصو ت، ٘و ي تطتٗقوَز. ثوس   چوبح ٍ هٌتكوط هو

اؾوتبًساضز هطثوَط    ٖهلو  ٔي ٍ زض وو٘تٗتسٍ 5 ٓاٗطاى قوبض ٖهلاؾتبًساضز  ضاتهمطِ ثط اؾبؼ وقَز ٖه ٖتلم ٖهل ٖٗاؾتبًساضزّب

 سُ ثبقس.٘ت ضؾٗقَز ثِ تصَٖ ل هى٘اؾتبًساضز اٗطاى تك ٖهلِ زض ؾبظهبى و

(ISO)اؾتبًساضز ٖالولل ي٘ؾبظهبى ث ٖاصل ٕطاى اظ افضبٗاؾتبًساضز ا ٖهلؾبظهبى 
ٍ  2(IECالوللٖ الىتطٍتىٌ٘وه )  ،وو٘ؿَ٘ى ث٘ي1

(OIML)قٌبؾٖ لبًًَٖ الوللٖ اًساظُ ؾبظهبى ث٘ي
ٖ    4اؾت ٍ ثِ فٌَاى تٌْب ضاثوظ  3 (CAC)وو٘ؿوَ٘ى ووسوؽ غوصاٗ

زض وكوَض   5

ي ٗكوَض، اظ آذوط  وذوبل   ّٕوب ٕ بظهٌوس ٍ٘ ً ٖلو وظ ٗطااٗوطاى ضووي تووَخِ ثوِ قو      ٖولٗي اؾتبًساضزّبٗوٌس. زض تسٍ فقبل٘ت هٖ

 قَز. گ٘طٕ هٖ ثْطُ ٖالولل ي٘ث ٕخْبى ٍ اؾتبًساضزّب ٍٖ صٌقت ٖ، فٌٖفلو ّٕب كطفت٘پ

وٌٌسگبى، حفوؼ ؾولاهت    ت اظ هصطفٗقسُ زض لبًَى، ثطإ حوب ٌٖ٘ث ف٘ي پٗت هَاظٗتَاًس ثب ضفبٖ طاى هٗاؾتبًساضز ا ٖهلؾبظهبى 

اظ  ٖثقضو  ٕ، اخوطا ٍٕ التصوبز  ٖغو ٘هح ؿوت ٗت هحصوَتت ٍ هلاحؾوبت ظ  ٘و فوٌ٘وبى اظ  ٘حصَل اعو، ٍٖ فوَه ٕفطز ٖوٌٍٗ ا

ىٌس. ٗاٗطاى ضا ثطإ هحصَتت تَل٘سٕ زاذل وكَض ٍ/ٗب اللام ٍاضزاتٖ، ثب تصَٗت قَضإ فبلٖ اؾتبًساضز، اخجبض ٖهلاؾتبًساضزّبٕ 

آى  ٕثٌس ٍ زضخِ ٖصبزضات ٕبتّبواؾتبًساضز  ٕكَض، اخطاوهحصَتت  ٕثطا ٖالولل ي٘ث ٕتَاًس ثِ هٌؾَض حفؼ ثبظاضّبٖؾبظهبى ه

هكوبٍضُ،   ٌّٔ٘ب ٍ هؤؾؿبت فقبل زض ظه ٌٌسگبى اظ ذسهبت ؾبظهبىو ٌبى ثرك٘سى ثِ اؾتفبزُ٘ثطإ اعو ّن چٌ٘يوٌس.  ٕضا اخجبض

ُ ٗ، آظهبٖغ٘هح ؿتٗت ظٗطٗت ٍ هس٘فو٘ت ٗطّٗبٕ هسؿ٘ؿتنٍ٘ صسٍضگَاّ ٕع٘، هوٖآهَظـ، ثبظضؾ هطاووع ٍاؾوٌدٖ   ّوب ٍ   كوگب

ت ٘س صولاح ٗ٘و ّب ٍ هؤؾؿبت ضا ثط اؾبؼ ضَاثظ ًؾوبم تإ  گًَِ ؾبظهبى يٗاؾتبًساضز ا ٖهل)وبل٘جطاؾَ٘ى( ٍؾبٗل ؾٌدف، ؾبظهبى 

وٌوس.  ٖ ّب ًؾبضت هو طز آىىّب افغب ٍ ثط فولت ثِ آى٘س صلاحٗ٘تإ ٌٔبه٘ظ تظم، گَاّٗوٌس ٍ زض صَضت احطاظ قطا هٖ ٖبثٗطاى اضظٗا

 ٕاضتموب  ٕثوطا  ٕبضثطزوو موبت  ٘بض فلعات گطاًجْب ٍ اًدوبم تحم ٘ي ف٘٘ل ؾٌدف، تقٗبّب، ٍاؾٌدٖ ٍؾبٗى ٖالولل ي٘ح زؾتگبُ ثٗتطٍ

 ي ؾبظهبى اؾت.ٗف اٗاٗطاى اظ زٗگط ٍؽب ٖهل ٕؾغح اؾتبًساضزّب

  

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (OrganisationInternationale de MetrologieLegals) 

4-Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کویسیَى فٌی تدٍیي استاًدارد

  « ًاًَپدیدالکترٍتکٌیکی ّای  : هحصَلات ٍ ساها9ًِ قسوت -ٍاشُ ًاهِ –ًاًَ  فٌاٍری» 

 
 سوت ٍ/ یا هحل اشتغال رئیس :  

 هحوَز ؽطٗف

 قٌبؾٖ( )وبضقٌبؾٖ اضقس ظثبى

 فطٌّگؿتبى ظثبى ٍ ازة فبضؾٖ

                          

  دبیر :

 فلٖ ضضب ً٘ه فطخبم

 )زوتطٕ هٌْسؾٖ ثطق(

 فضَ ّ٘بت فلوٖ زاًكگبُ تْطاى

 

  ()اؾبهٖ ثِ تطت٘ت حطٍف الفجبء :اعضاء 

 پَٕ پَٕ حؿي

 )وبضقٌبؾٖ اضقس ق٘وٖ(

 زث٘ط وو٘تِ فٌٖ اؾتبًساضزّبٕ فٌبٍضٕ ًبًَ

  

 ظّطا وبٍُ ٍـ

 )زوتطٕ هٌْسؾٖ ثطق(

 فضَ ّ٘ئت فلوٖ زاًكگبُ صٌقتٖ قطٗف

  

 اه٘ي چَذبچٖ ظازُ همسم

 )وبضقٌبؾٖ اضقس ًبًَ فٌبٍضٕ(

 ؾتبز ٍٗػُ تَؾقِ فٌبٍضٕ ًبًَ

  

 فبعوِ ضاضٖ آؾتبضائٖ

 ف٘عٗه()زوتطٕ 
  زاًكىسُ فلَم ٍ فٌَى ًَٗي -زاًكگبُ تْطاى

  

 ضلِ٘ لبؾوپَض

 )زوتطٕ ًبًَ فٌبٍضٕ(

 

 زاًكىسُ فلَم ٍ فٌَى ًَٗي -زاًكگبُ تْطاى

  ٍیراستار  

 ًَضثرف، ضٍٗب  

 )وبضقٌبؾٖ اضقس ؾن قٌبؾٖ(

پػٍّكوووىسُ غوووصاٖٗ ٍ   –پػٍّكوووگبُ اؾوووتبًساضز  

 گطٍُ پػٍّكٖ ثَ٘لَغٕ -وكبٍضظٕ
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 هٌدرجات فْرست

 صفحِ عٌَاى

 پ٘ف گفتبض

 همسهِ

 ج

 ح

   ٍ زاهٌِ وبضثطز ّسف 1

                                                           هطاخـ العاهٖ  2

1 

1  

 اصغلاحبت ٍ تقبضٗف  3

 ٍ هحصَتت الىتطٍتىٌ٘ىٖ ًبًَ پسٗسّب  اصغلاحبت فوَهٖ هطثَط ثِ ؾبهبًِ   1-3 

 هطثَط ثِ فتٍَلتبٍضٕ ًبًَ پسٗس ٍ الىتطًٍ٘ه آلٖ تِٗ ًبظناصغلاحبت    2-3 

 ًَضتبةاصغلاحبت هطثَط ثِ ًبًَ هَاز    3-3 

 وتبة ًبهِ 

 

1 

1 

4 

7 

8 
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 پیش گفتار

وِ « الىتطٍتىٌ٘ىٖ ًبًَپسٗسّبٕ  : هحصَتت ٍ ؾبهب9ًِ لؿوت – ٍاغُ ًبهِ –فٌبٍضٕ ًبًَ »اؾتبًساضز 

إ ثِ فٌَاى  الوللٖ/هٌغمِ هطثَط ثط هجٌبٕ پصٗطـ اؾتبًساضزّبٕ ث٘يّبٕ ًَٗؽ آى زض وو٘ؿَ٘ى پ٘ف

 تسٍٗي ٍ تِْ٘ 5 ٓ، اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى قوبض7اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى ثِ ضٍـ اقبضُ قسُ زض هَضز الف، ثٌس 

تصَٗت قس. اٌٗه اٗي  15/12/96 هَضخ ًبًَ فٌبٍضٕ اؾتبًساضز هلٖ وو٘تٔ اخلاؾِ٘ پٌدبُ ٍ ًْو٘ي زض قسُ،

اؾتبًساضز ٍ تحم٘مبت صٌقتٖ  هؤؾؿِ همطضات ٍ لَاً٘ي اصلاح لبًَى 3 ٓاؾتبًساضز ثِ اؾتٌبز ثٌس ٗه هبز

 قَز. ، ثِ فٌَاى اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى هٌتكط ه1371ٖاٗطاى، هصَة ثْوي هبُ 

 ٓؾبذتبض ٍ قَ٘ -اىاٗط هلٖ اؾتبًساضزّبٕ) 5 ٓاؾتبًساضزّبٕ هلٖ اٗطاى ثط اؾبؼ اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى قوبض

ّبٕ هلٖ ٍ خْبًٖ زض ظهٌِ٘  قًَس. ثطإ حفؼ ّوگبهٖ ٍ ّوبٌّگٖ ثب تحَتت ٍ پ٘كطفتهٖ تسٍٗي( ًگبضـ

صٌبٗـ، فلَم ٍذسهبت، اؾتبًساضزّبٕ هلٖ اٗطاى زض صَضت لعٍم تدسٗسًؾط ذَاٌّس قس ٍ ّط پ٘كٌْبزٕ وِ 

زض ٌّگبم تدسٗسًؾط زض وو٘ؿَ٘ى فٌٖ هطثَط، هَضز تَخِ  ثطإ اصلاح ٗب تىو٘ل اٗي اؾتبًساضزّب اضائِ قَز،

 ثٌبثطاٗي، ثبٗس ّوَاضُ اظ آذطٗي تدسٗسًؾط اؾتبًساضزّبٕ هلٖ اٗطاى اؾتفبزُ وطز.لطاض ذَاّس گطفت. 

تِْ٘ ٍ « هقبزل ٗىؿبى»إ ظٗط ثِ ضٍـ  الوللٖ/هٌغمِ اٗي اؾتبًساضز هلٖ ثط هجٌبٕ پصٗطـ اؾتبًساضز ث٘ي

ثبقس ٍ هقبزل ٗىؿبى اؾتبًساضز تطخوِ ترصصٖ وبهل هتي آى ثِ ظثبى فبضؾٖ هٖتسٍٗي قسُ ٍ قبهل 

 إ هعثَض اؾت: الوللٖ/هٌغمِ ث٘ي

 :اؾت ظٗط قطح ثِ گطفتِ لطاض اؾتفبزُ هَضز اؾتبًساضز اٗيِ٘ تْ ثطإ وِ هٌجـ ٍ هبذصٕ
IEC TS 80004-9:2017, Nanotechnologies – Vocabulary –Part 9: Nano-enabled 

electrotechnical products and systems. 
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 هقدهِ

وِ إ  هٌْسؾٖ ٍ فلَم هرتلف زاقتِ، ثِ گًَِّبٕ  ًبًَ، اثطات فو٘مٖ زض توبم قبذِ فٌبٍضّٕبٕ  پ٘كطفت

فٌأٍضاًِ زاقتِ ثبقس. زض صٌبٗـ ّبٕ  تَاًؿتِ اثط لبثل تَخْٖ زض تبؾ٘ؽ صٌبٗـ خسٗس اظ عطٗك هقطفٖ ًَآٍضٕ

ًبًَ اظ عطٗك وَچه ؾبظٕ ٍ هدتوـ ؾبظٕ لغقبت الىتطًٍ٘ىٖ، ّوچٌ٘ي ؾبذت  فٌبٍضٕالىتطٍتىٌ٘ىٖ 

 الىتطٍتىٌ٘ىٖ ثب فولىطزّبٕ ًَآٍضاًِ ٍ هكرصبت اضتمبء ٗبفتِ، ًمف ثؿ٘بض هْوٖ اٗفب وطزُ اؾت.ّبٕ  افعاضُ

ٍ ّب  طٍظُ هٌدط ثِ تَؾقِ ٍ ًفَش گؿتطزُ ًبًَ هَاز، افعاضُلبثل تَخِ زض تحم٘مبت، اهّبٕ  ؾطهبِٗ گصاضٕ

ّبٕ  ّبئٖ اظ اٗي زؾت قبهل اتصبتت ًبًَ هم٘بؼ اٗدبز قسُ، تَؾظ زؾتِ خسٗس قسُ اؾت. هثبلّبٕ  ؾبهبًِ

ف٘عٗىٖ ٍ ّبٕ  ًبًَ لَلِ وطثٌٖ ٍ ًبًَ ًَاضّبٕ گطافٌٖ، ثِ هٌؾَض خبٗگعٌٖٗ ثب هؽ ٍ غلجِ ثط هحسٍزٗت

هساضّبٕ هدتوـ الىتطًٍ٘ىٖ اؾت. ًبًَ ؾبذتبضّبٕ وطثٌٖ ًَٗس زٌّسُ ًبًَ تطاًعٗؿتَضّب زض هكرصبتٖ زض 

ًَضتبة ثب ّبٕ  ول٘سظًٖ ثبتتط، افعاضُّبٕ  ، ثب لبثل٘ت هدتوـ ؾبظٕ ث٘كتط، ؾطفت1٘ل٘ىيؾ-الىتطًٍ٘ه پؿب

 ّبٕ ؾ٘ؿتن حؿگطّب ًٍبًَ ثبقٌس. ّوچٌ٘ي هٖ الىتطًٍٖ لَٗتط،ّبٕ  وبضآئٖ ث٘كتط ٍ گؿ٘ل وٌٌسُ

 ثبقٌس. هٖ زض حبل تحم٘كإ  الىتطٍهىبً٘ىٖ ثِ صَضت گؿتطزًُبًَ

ّبئٖ ٍالقٖ ثطإ زؾت٘بثٖ  هم٘بؼ، فطصتًبًَ ّبئٖ ثب فبظّبٕ 2چٌس ؾبظُاذ٘ط زض ؾٌتع ًبًَهَاز ٍ ّبٕ  پ٘كطفت

ثبظزُ ثبت ٍ الىتطٍق٘وٖ، ثطإ هثبل پ٘ل ؾَذتٖ اضظاى ٍ ثب ّبٕ  فٌبٍضٍٕ ّب  ثِ وبضثطزّبئٖ زض ؾبهبًِ

ؽطف٘ت ثبتٕ شذ٘طُ ؾبظٕ  پسٗس ثب ؽطف٘ت افعاٗف ٗبفتِ، اٗدبز وطزُ اؾت.ًبًَ َٗى ل٘تَ٘هّٖبٕ  ثبعطٕ

خسٗس، ثب ثْطُ گ٘طٕ اظ آذطٗي ّبٕ  پ٘كطفتِ ثب ّسف اٗدبز اثطذبظىّبٕ  اًطغٕ زض زؾت٘بثٖ ٍ اضتمبء ثبعطٕ

ؾبذتبضّب، ثِ ًبًَ ذَضق٘سٕ ثب اؾتفبزُ اظّبٕ  َلزض ؾلّب  گطزز. پ٘كطفت هٖ ًبًَ هحمك فٌبٍضٕپ٘كطفتْبٕ 

ّبٕ  چٌ٘ي ثْجَز ثبظزُ هٌدط قسُ اؾت. هحصَتت شوط قسُ تٌْب ثركٖ اظ هثبل وبّف ل٘وت ٍ ّن

 ًبًَ اؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ ؾ٘ط تىبهلٖ ؾطٗـ ٍ هساٍهٖ ضا عٖ فٌبٍضٕالىتطٍتىٌ٘ىٖ ّؿتٌس وِ زض آًْب اظ 

 وٌٌس. هٖ

ثبتئٖ وِ زاضز، ثِ عَض اختٌبة ًبپصٗطٕ، إ  عج٘قت ث٘ي ضقتِ ِ زل٘لؾطٗقٖ، ث فٌبٍضٕثِ ّط حبل چٌ٘ي 

وٌس. ّسف اظ  هٖ ثب تقبث٘ط هجْن ٍ ًبٍاضحٖ ضا اٗدبزإ  هفبّ٘ن ٍ اصغلاحبت فلوٖ ٍ فٌٖ خسٗس ٍ ث٘ي ضقتِ

ًگبضـ اٗي اؾتبًساضز، تسٍٗي فلوٖ ٍاضحٖ اظ هفبّ٘ن ٍ اصغلاحبت ٍ تقبث٘ط هف٘س ثطإ اقربصٖ وِ زض حَظُ 

 وٌٌس، اؾت. هٖ الىتطٍتىٌ٘ىٖ فقبل٘تّبٕ  ًبًَ ٍ زض تَل٘س هحصَتت ٍ ؾبهبًِ فٌبٍضٕ

 

                                                 

1- Post silicon 

2 - Composite 
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1 

 

 پدیدًاًَ الکترٍتکٌیکیّای  : هحصَلات ٍ ساها9ًِ قسوت -ٍاشُ ًاهِ –اٍری ًاًَ فٌ

 

 ّدف ٍ داهٌِ کاربرد 1

ٍ هحصَتت الىتطٍتىٌ٘ىٖ وِ فولىطزّبٕ ّب  ؾبهبًِ اصغلاحبت ، اضائِ تقبضٗف ٍاٗي اؾتبًساضزّسف اظ تسٍٗي 

زؾت٘بثٖ ثِ ٗه فْن هكتطن ث٘ي ؾبظهبًْب ثِ هٌؾَض تؿْ٘ل اضتجبعبت ٍ ، اؾبؾٖ قبى هتىٖ ثط ًبًَهَاز ثبقٌس

 . اؾتوٌٌس،  هٖ ٍ افطاز زض صٌقت ٍ وؿبًٖ وِ ثب آًْب تقبهل

 .، وبضثطز زاضزًبًَهَاز فولىطزّبٕ هتىٖ ثط ثبٍ هحصَتت الىتطٍتىٌ٘ىٖ ّب  ؾبهبًِ ثطإاٗي اؾتبًساضز 

 

 هراجع الساهی 2

اؾتبًساضز هلٖ ثِ آًْب اضخبؿ زازُ قسُ اؾت. ثسٗي هساضن العاهٖ ظٗط حبٍٕ همطضاتٖ اؾت وِ زض هتي اٗي 

قَز. زض صَضتٖ وِ ثِ هسضوٖ ثب شوط تبضٗد  هٖ ئٖ اظ اٗي اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى هحؿَةعهمطضات خ آى تطت٘ت

ٍ تدسٗس ًؾطّبٕ ثقسٕ آى هَضز ًؾط اٗي اؾتبًساضز هلٖ ً٘ؿت. زض ّب  اًتكبض اضخبؿ زازُ قسُ ثبقس، اصلاحِ٘

ّبٕ  ِ ثسٍى شوط تبضٗد اًتكبض ثِ آًْب اضخبؿ قسُ اؾت، ّوَاضُ آذطٗي تدسٗس ًؾط ٍ اصلاحِ٘هَضز هساضوٖ و

 ثقسٕ آى هَضز ًؾط اؾت.

 اؾتفبزُ اظ هطاخـ ظٗط ثطإ وبضثطز اؾتبًساضز العاهٖ اؾت:

ٍاغگبى ٍ - 1-2ًوبٗكگطّبٕ زَٗز آلٖ ًَض گؿ٘ل لؿوت " 13488-1-2هلٖ اٗطاى قوبضُ  اؾتبًساضز 1-2

  " ًوبزّبٕ حطفٖ
2-2  IEC 60050-151:2001, International Electrotechnical Vocabulary - Part 151: Electrical 

and magnetic devices 

2-3  ISO/TS 80004-12:2016 , Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 12: Quantum phenomena in 

nanotechnology 

 

 تعاریف اصطلاحات ٍ 3

 ٍ هحصَلات الکترٍتکٌیکی ًاًَپدیدّا  اصطلاحات عوَهی هربَط بِ ساهاًِ 1-3

1-1-3 

 افسارُ

   device  

 اًس.  وٌبض ّن خوـ قسُ هق٘ي،ّسف اًدبم ٗه فولىطز  بخعء ف٘عٗىٖ ٗب اخعائٖ وِ ث

 تَاًس ثركٖ اظ ٗه افعاضُ ثعضگتط ضا تكى٘ل زّس. ٗه افعاضُ هٖ  -یادآٍری 

 } IEC 60050-151:2001, 151-11-20:ث٘ي الوللٖ اؾتبًساضزهٌجـ: ثطگطفتِ اظ  }
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 2-1-3 

 الکترًٍیک هَلکَلی 

molecular electronics                                                                                          
ثِ فٌَاى اخعإ ّب  وِ ثِ عطاحٖ ٍ ؾبذت لغقبت الىتطًٍ٘ىٖ ثب اؾتفبزُ اظ هَلىَل فٌبٍضٕاظ فلن ٍ إ  حَظُ

 پطزاظز. هٖ تكى٘ل زٌّسُ

 زاض قًَس. ثطإ آًىِ ثِ فٌَاى اخعإ فقبل فول وٌٌس ثبٗس فبهلّب  ثطذٖ هَلىَل -یادآٍری 

 {1395چبح اٍل  80004-12اٗعٍ -}اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى

3-1-3 

 ساهاًِ ًاًَالکترٍهکاًیکی 

NanoElectroMechanical Systems (NEMS)                                                           

وِ لبثل٘ت  ،هم٘بؼ ٗب ؾبهبًِ تطو٘جٖ قبهل ٗه ٗب چٌس خعء الىتطًٍ٘ىٖ ٍ غ٘ط الىتطًٍ٘ىٖ اؾتًبًَ افعاضُ

 هدتوـ ؾبظٕ فولىطزّبٕ هىبً٘ىٖ ٍ الىتطٗىٖ ؾبهبًِ ضا زاضز.

ًبًَ ثَزُ ٍ زض هم٘بؼ ًبًَ ثِ هٌؾَض حؿگطٕ، فولگطٕ،  فٌبٍضٕتَاًٌس آلٖ، غ٘ط آلٖ ٍ ٗب تطو٘جٖ ٍ ثط پبِٗ  هٖ اخعاء -1یادآٍری 

 پطزاظـ ؾ٘گٌبل، ًوبٗف ٗب وٌتطل فصل هكتطن، فول وٌٌس. 

ثب لبثل٘ت تقبهل ثب هح٘ظ زض هم٘بؼ ه٘ىطٍ ٍ ٗب ًبًَ  آظازّبٕ  تَاًٌس ثِ هٌؾَض تَل٘س ؾغَح ٍ حدن هٖ اخعاء -2یادآٍری 

 اٗدبز قَز.  ظٗؿتٖف٘عٗىٖ، ًَضٕ، ق٘و٘بئٖ ٗب ّبٕ  وِ تطاضؾبًٖ الىتطٗىٖ پسٗسُإ  هبقٌ٘ىبضٕ قسُ ثبقٌس، ثِ گًَِ

4-1-3 

                                                                                         ًاًَالکترًٍیک 

nanoelectronics                                                                                                     
 ثب اخعاٖٗ زض هم٘بؼ ًبًَ ،وِ ثِ تَؾقِ ٍ تَل٘س لغقبت الىتطًٍ٘ىٖ وبضوطزٕ فٌبٍضٕاظ فلن ٍ إ  حَظُ

 پطزاظز. هٖ

 {1395چبح اٍل  80004-12اٗعٍ -}اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى

5-1-3 

 افسارُ ًاًَپدید 

nano-enabled device                                                                                              

ًبًَ  فٌبٍضٕزّس وِ فمظ ثب  هٖ وبضائٖ ٗب فولىطزٕ ضا ًوبٗف ،وِ اخعاء هبزٕ ٗب تطو٘ت اخعاء آىإ  افعاضُ

 . اؾتهوىي 

اؾت وِ حسالل ٗه ثقس ذبضخٖ زض هم٘بؼ ًبًَ زاقتِ ثبقس ٗب ؾبذتبض زاذلٖ ٗب ؾغحٖ  بًَإ زض هم٘بؼ ً هبزُ -1یادآٍری 

 .آى زض هم٘بؼ ًبًَ ثبقس

 .اؾتپسٗس لبثل تَخِ ًبًَ فولىطز ٗب وبضائٖ ًكبى زازُ قسُ، لبثل اًساظُ گ٘طٕ ٍ ثِ لحبػ وبضثطزٕ ثطإ افعاضُ -2یادآٍری 
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َٗى ّبٕ  شذ٘طُ ؾبظ اًطغٕ )ذبظًْب، هَاز ثبعطّٕبٕ  تَاًس قبهل افعاضُ هٖ پسٗسًبًَ ّبٕ ثطذٖ اظ وبضثطزّبٕ افعاضُ -3یادآٍری 

 اؾت اهب ثِ اٗي هَاضز هحسٍزالىتطٍاپت٘ىٖ ّبٕ  ل٘تَ٘هٖ، غكبء پ٘ل ؾَذتٖ ٍ غ٘طُ(، فتٍَلتبئٖ، الىتطًٍ٘ه آلٖ ٍ افعاضُ

  .قَز ًوٖ

6-1-3 

                                                                                                        ًاًَجَّر 
nano-ink                                                                                                                 

 قَز. هٖ اؾتفبزُ ،قبهل ًبًَهَاز وِ ثطإ وبضثطزّبٕ چبح ،ًَفٖ فطهَل ثٌسٕ

آلٖ ضٍٕ وبغص ٗب پلاؾت٘ه ثِ هٌؾَض تَل٘س افعاضُ وبضثطزٕ  ضؾبًب بٕ ً٘ن1ّثؿپبضوبضثطزّبٕ ًبًَخَّط، قبهل چبح  -یادآٍری 

 ثبقس.  هٖ الىتطًٍ٘ىٖ

7-1-3 

 ًاًَدستکار 
nanomanipulator                                                                                                     

 وٌس. هٖ هَاز وِ زض هم٘بؼ ًبًَ فولًبًَ ثطإ وبض ثب ،افعاضُ ثؿ٘بض زل٘ك

ّبٕ الىتطٗىٖ زضخب وبًٍستَاًٌس ثِ فٌَاى  هٖ ىٖ، ًبًَزؾتىبضّبٍتىٌٍ٘ هحصَتت الىتطّب  زض حَظُ ؾبهبًِ -یادآٍری 

  اؾتفبزُ قًَس.

8-1-3 

 اتصال الکتریکی ًاًَهقیاس 

 اتصال ًاًَهقیاس
nanoscale electric contact  

nanoscale contact                                                                             

 هحل توبؼ وِ ٗه ٗب زٍ ثقس آى زض هم٘بؼ ًبًَ اؾت.اتصبل الىتطٗىٖ ث٘ي زٍ قٖء ٗب ث٘كتط، اظ عطٗك ٗه 

9-1-3 

    هقاٍهت اتصال ًاًَهقیاس 

nanoscale contact resistance                                                                                    

 همبٍهت الىتطٗىٖ وِ هطثَط ثِ اتصبل ًبًَهم٘بؼ ثبقس. 

10-1-3 

 اًَهقیاسافسارُ ً 

nanoscal device                                                                                                       
 اخعاء آى زض هم٘بؼ ًبًَ ثبقس. 1گصاضٕ ّنوِ اخعاء هبزٕ ٗب إ  افعاضُ

                                                 

1- polymer 
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اؾت وِ حسالل ٗه ثقس ذبضخٖ زض هم٘بؼ ًبًَ زاقتِ ثبقس ٗب ؾبذتبض زاذلٖ ٗب ؾغحٖ آى  بًَإ زض هم٘بؼ ً هبزُ -یادآٍری 

 .زض هم٘بؼ ًبًَ ثبقس

11-1-3 

 اتصال داخلی الکتریکی ًاًَهقیاس

 اتصال داخلی ًاًَهقیاس
nanoscale electric interconnect  

nanoscale interconnect                                                                                  
 ًبًَهم٘بؼ وِ اًطغٕ الىتطٗىّٖبٕ  ٗب هَاز ضؾبًبٕ هتصل قسُ ثِ ّوسٗگط اظ عطٗك اتصبلّب  تَالٖ ضؾبًب

  .تَاًس اظ آًْب فجَض وٌس هٖ

12-1-3 

 زیر هجوَعِ ًاًَئی 
nano-subassembly                                                                                                              

 خعء ًبًَپسٗس ٗه هحصَل اؾت.

13-1-3 

 ًاًَسین
                                                                                                                     nanowire                     

 اؾت. الىتطٗىٖ ٕضؾبًب ً٘نضؾبًب ٗب  2ل٘فًبًَ

 {1395چبح اٍل  80004-2اٗعٍ -}اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى

14-1-3 

 تراًسیستَر تک الکترٍى

single-electron transistor                                                                                         
 تَاًس زض حس ٗه الىتطٍى وٌتطل قَز.  هٖ وِ خطٗبى فجَضٕ اظ آى (IEV 521-04-46)تطاًعٗؿتَضٕ 

 

 آلی لایِ ًازک اصطلاحات هربَط بِ فتٍَلتاٍری ًاًَپدید ٍ الکترًٍیک 2-3

1-2-3 

  پیل فتٍَلتائی حساس شدُ با رزاًِ 

dye-sensitized photovoltaic cell 

DSSC                                                                

ثرف اصلٖ ٗه افعاضُ وِ زض آى تجسٗل ًَض ثِ اًطغٕ الىتطٗىٖ اظ عطٗك ٗه ؾبهبًِ فتَق٘و٘بئٖ، قبهل ٗه 

 قَز.  هٖ حؿبؼ ثِ ًَض ٍ ٗه الىتطٍل٘ت، اًدبمآًس 

                                                                                                                                                         

1 - assembly 

2-nano fiber 
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هبزُ آًس، ًبًَ ثبقس وِ زض آى هٖ پسٗسًبًَ فتٍَلتبئّٖبٕ  اظ افعاضُإ  ٗه پ٘ل فتٍَلتبئٖ حؿبؼ قسُ ثب ضظاًِ ًَؿ ٍٗػُ -یادآٍری 

 ه حؿبؼ وٌٌسُ ًَضٕ پَق٘سُ قسُ اؾت. ثب ٗ

2-2-3 

 پیل فتٍَلتائی ًاًَسیوی

nanowire photovoltaic cell                                                                                                

تِٗ ًكبًٖ قسُ ٗب ضقس زازُ قسُ ثِ ؾوت ثبت ثط ضٍٕ ٗه ّبٕ  ثرف اصلٖ اظ ٗه افعاضُ فتٍَلتبئٖ ثب ًبًَؾ٘ن

قسُ، لبزض ثِ خصة ًَض ث٘كتطٕ زض همبٗؿِ ثب ٗه ؾغح صبف وِ ؾغح تكى٘ل  ثِ عَضٕ ،ثبقس هٖ ظٗط تِٗ

 ثبقس.

3-2-3 

 الکترًٍیک آلی 

 الکترًٍیک پلیور

   الکترًٍیک پلاستیک
organic electronics 

OE    

Polymer electronics 

Plastics electronics                                                                                      

 اؾتفبزُ ،اظ الىتطًٍ٘ه وِ زض آى اظ هَاز آلٖ ثطإ ؾبذت لغقبت الىتطًٍ٘ىٖ فقبل ٍ غ٘ط فقبلإ  قبذِ

 قَز. هٖ

4-2-3 

 الکترًٍیک آلی ٍ سطح بسرگ
Organic and large area electronics 

OLAE 

mm ) الىتطًٍ٘ه ؾغح ثعضيّبٕ  ثب پتبًؿ٘ل ؾبذت افعاضُ ،اظ الىتطًٍ٘ه آلٖإ  قبذِ
 اؾت. ( 1 2

 وِ اظ هَاز غ٘ط آلٖ ؾبذتِ قسُ ثبقٌس. ،تَاًٌس قبهل لغقبتٖ ثبقٌس هٖ الىتطًٍ٘ىّٖبٕ  افعاضُ -1 یادآٍری

 ضٍقْبٕ چبح اؾت.چٌ٘ي  ؾبذت قبهل فطآٌٗسّبٕ تحت ذلاء ٍ ّنّبٕ  ضٍـ -2 یادآٍری

5-2-3 

 دیَد ًَرتاب آلی  
organic light emitting diode 

OLED 

 قَز.  هٖ زَٗز ًَضتبثٖ وِ زض آى ًَض اظ هَاز آلٖ گؿ٘ل

 ثبقس.  هٖ ّبثؿپبضپسٗس ثط پبِٗ هَلىَلْبٕ آلٖ وَچه ٗب ًبًَ اظ زَٗز ًَض تبةإ  زَٗز ًَض تبة آلٖ ًَؿ ٍٗػُ -یادآٍری 
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 } 13488-1-2هلٖ اٗطاى قوبضُ  اؾتبًساضزهٌجـ: ثطگطفتِ اظ  }

6-2-3 

    افسارُ فتٍَلتائی آلی 

organic photovoltaic device 

OPV 

 .آٗس هٖ زؾتثِ وِ زض آى تجسٗل ًَض ثِ اًطغٕ الىتطٗىٖ اظ عطٗك هَاز آلٖ إ  افعاضُ

پسٗس ثط پبِٗ هَلىَلْبٕ آلٖ وَچه ٗب پل٘وطّب ثِ ًبًَ فتٍَلتبئّٖبٕ  اظ افعاضُإ  ٗه افعاضُ فتٍَلتبئٖ آلٖ ًَؿ ٍٗػُ -یادآٍری 

 ثبقس. هٖ فٌَاى ظٍج زٌّسُ/ گ٘طًسُ

7-2-3 

 پیل فتٍَلتائی پلاسوًَی

plasmonic photovoltaic cell 

افعاضُ، ضؾبًبٕ  تِٗ ً٘نثِ فتٍَلتبئٖ وِ زض آى ذَال ًَضٕ، ثب افعٍزى ًبًَشضات فلعٕ ّبٕ  اظ افعاضُإ  ًَؿ ٍٗػُ

 ٗبثس. هٖ ثْجَز

ّبٕ  ًگ٘عـازّس. اٗي اهط ؾجت ثط هٖ ًبًَؾبذتبض ًبًَشضات فلعٕ، ه٘عاى خصة ٍ پطاوٌسگٖ ًَض ثطذَضزٕ ضا افعاٗف -1یادآٍری 

 گطزز.  هٖ قَز، هٖ خوقٖ هحلٖ لَٕ الىتطًٍْب وِ ثِ فٌَاى پلاؾوَى ؾغحٖ قٌبذتِ

قَز. اٗي اهط ؾجت خفت  هٖ ضؾبًبٕ افعاضُ گعاضزُ ًبًَؾبذتبض فلعٕ تَل٘س وٌٌسُ تكسٗس پلاؾوًَٖ ضٍٕ تِٗ ً٘ن -2یادآٍری 

گطزز. ًت٘دِ اٗي  هٖ ثِ ذبضج اظ تِٗ خبشة 1ثبض ًَضالمبءّبٕ  قسگٖ ًَضٕ اظ عطٗك تكسٗس ثِ زاذل تِٗ خبشة ٍ اًتمبل حبهل

 ثبقس.  هٖ اهط اضتمبء فولىطز افعاضُ

8-2-3 

 پیل فتٍَلتائی چاُ کَاًتَهی

quantum well photovoltaic cell 

 زّس.  هٖ پ٘ل فتٍَلتبئٖ وِ زض آى اثط فتٍَلتبئٖ ثِ ٍاؾغِ حضَض چبُ وَاًتَهٖ ً٘ن ضؾبًب ضخ

9-2-3 

 چاُ کَاًتَهی 
quantum well  

 وٌس.  هٖ چبُ پتبًؿ٘لٖ وِ هحصَض قسى وَاًتَهٖ شضات زض ٗه ثقس ضا ه٘ؿط

 ضٍز. هٖ گبّٖ اٍلبت اٗي فجبضت ثطإ قطاٗظ فوَهٖ تطٕ اظ ٗه ثقس ّن ثِ وبض -یادآٍری 

 {1395چبح اٍل  80004-12اٗعٍ -}اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى

                                                 

1;Photo-induced 
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 هَاد ًَرتابًاًَ اصطلاحات هربَط بِ  3-3 

1-3-3 

 هادُ ًَرتاب ًاًَ

luminescent nanomaterial 

 تَاًس ًَض هطئٖ ضا اظ عطٗك ثطاًگ٘عـ الىتطٗىٖ ٗب ًَضٕ گؿ٘ل وٌس.  هٖ وِإ  هبزُ ًبًَ

 قَز.  هٖ قبهل ًبًَاق٘بء ًَضتبة ٍ ًمبط وَاًتَهٖ ًَضتبةهَاز  ًبًَ –یادآٍری 
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